
2022 年 4 月 1 日

【研究室情報】

氏名

身分

内線

E-mail

氏名

身分

内線

E-mail

※ 使用責任者確認が未チェックのときはセンターから使用責任者宛てに事前連絡させていただく場合があります。

【流量計情報】 ※記入欄が足りない場合は追加してください。

名称

型式 周回値

純度計 設置年月

設置場所

名称

型式 周回値

純度計 設置年月

設置場所

名称

型式 周回値

純度計 設置年月

設置場所

※ 名称は登録名になります。他の流量計と区別しやすい名前を記入してください。

※ 周回値は流量計が一周するときの値（例：「9999.999m^3」など）を書いてください。

東京大学　低温科学研究センター

液体ヘリウム使用申請書

ユーザーコード ※新規登録は空欄※ XXXXX

学部・研究科 X学系研究科

分野・専攻 XX学専攻

研究室 XXX研究室

使用集配場所 工-6

使用責任者

低温　太郎 申請内容を確認しました。

教授

XXXXX

teion-taro@crc.u-tokyo.ac.jp

データ報告担当者
(教職員)

常温 花子

助教

XXXXX

johon-hanako@crc.u-tokyo.ac.jp

2012年10月

工学部6号館999室

2
　　　あり　　　　　なし

1

999室流量計

N5 99999.999

　　　あり　　　　　なし

3
　　　あり　　　　　なし

【必須】添付書類 フロー図

（裏面に装置情報）

（見本）



【装置情報】 ※記入欄が足りない場合は追加してください。

名称

メーカー
型番

容量(L) 設置年月

設置場所

接続流量計

名称

メーカー
型番

容量(L) 設置年月

設置場所

接続流量計

名称

メーカー
型番

容量(L) 設置年月

設置場所

接続流量計

※ 名称は登録名になります。他の装置と区別しやすい名前を記入してください。

※ 自作装置の場合は「自作」と記入してください。

※ 接続流量計は【流量計情報】のNo.を記入してください。

備考

※センター使用欄※
登録日

年 月 日

1

999室MPMS

XXXXXX社製、MPMS-XXX

40 2012年12月

工学部6号館999室

流量計No.1（999室流量計）

詳細
該当項目にチェック

　　　単独研究室で使用　　　他研究室と共用　　　共同利用（学内）　　　共同利用（学外）

　　　LN2槽　　　ポンプによる減圧・排気回収　　　LHe以外の使用（N2、Ar、混合ガス等）

2

詳細
該当項目にチェック

　　　単独研究室で使用　　　他研究室と共用　　　共同利用（学内）　　　共同利用（学外）

　　　LN2槽　　　ポンプによる減圧・排気回収　　　LHe以外の使用（N2、Ar、混合ガス等）

詳細
該当項目にチェック

　　　単独研究室で使用　　　他研究室と共用　　　共同利用（学内）　　　共同利用（学外）

　　　LN2槽　　　ポンプによる減圧・排気回収　　　LHe以外の使用（N2、Ar、混合ガス等）

3


